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最近公開された出願特許
2013 年 10 月 1 日～ 2014 年 9 月 30 日

特開 2014-173688	 高圧ガス供給設備配管の昇温抑制装置
特開 2014-165282	 気相成長方法
特開 2014-163613	 空気分離方法及び空気分離装置
特開 2014-162663	 試料ガス中の硫黄化合物の酸化方法及び装置
                                   並びに分析装置
特開 2014-161603	 凍結保存用容器
特開 2014-158997	 ガス処理装置
特開 2014-158596	 予備凍結装置
特開 2014-150229	 原料ガス生成供給方法
特開 2014-138122	 プラズマエッチング方法及びプラズマエッチン
                                   グ装置
特開 2014-135447	 排ガス処理装置、排ガス処理機能付きエッチン
                                   グ装置、及び排ガスの処理方法
特開 2014-135412	 気相成長装置
特開 2014-127064	 メモリの動作確認装置および動作確認方法
特開 2014-127063	 メモリの動作確認装置および動作確認方法
特開 2014-121728	 アルミニウム材のろう付方法およびろう付構
                                   造体
特開 2014-119174	 クライオスタット
特開 2014-112045	 低温液体の組成分析方法
特開 2014-107449	 気相成長装置
特開 2014-106862	 冗長化システムおよび冗長化方法
特開 2014-103861	 ストロー保持具
特開 2014-101249	 酸化処理方法
特開 2014-100158	 造影剤供給装置及び造影剤供給方法
特開 2014-084241	 太陽電池用セレン化水素混合ガスの供給方法
特開 2014-079721	 酸素同位体の濃縮方法
特開 2014-077648	 水素の分析方法
特開 2014-075469	 気相成長装置
特開 2014-075468	 気相成長装置
特開 2014-075467	 気相成長装置
特開 2014-074215	 気相成長装置用配管のクリーニング方法及び
                                   気相成長装置
特開 2014-059204	 ガスサンプリング装置
特開 2014-051469	 リン原子含有酸素同位体標識化合物、リン原子
                                   含有酸素同位体標識化合物の製造方法及び酸素
                                   同位体標識不飽和エステル化合物の製造方法
特開 2014-051468	 窒素原子含有酸素同位体標識化合物、窒素原子
                                   含有酸素同位体標識化合物の製造方法及び酸素
                                    同位体標識カルボニル化合物の製造方法
特開 2014-049684	 クリーニング終点検知方法
特開 2014-048224	 試料ガスのサンプリング方法
特開 2014-045102	 窒化物半導体製造装置用洗浄装置及び洗浄方法
特開 2014-043740	 停電時対応給水装置、及び停電時給水方法
特開 2014-034591	 複合樹脂材料粒子の製造方法、及び複合樹脂成
                                   形体の製造方法

特開 2014-034476	 複合セラミックス材料粒子及びその製造
                                    方法
特開 2014-020812	 ガス中の硫黄化合物の酸化方法及び硫黄
                                    化合物の分析装置
特開 2014-020667	 低温液化ガス供給装置
特開 2014-019592	 ヘリウムガスの回収方法
特開 2014-017290	 サセプタおよび気相成長装置
特開 2014-015369	 耐酸化性活性炭の製造方法
特開 2014-006151	 液体材料有無検知方法
特開 2014-006150	 液体材料有無検知方法
特開 2013-251487	 炭化珪素除去方法及び炭化珪素成膜装置
特開 2013-251479	 気相成長装置
特開 2013-251325	 炭化珪素除去装置及び炭化珪素除去方法
特開 2013-250131	 液体吐出方法
特開 2013-247331	 炭化珪素除去方法及び炭化珪素除去装置
特開 2013-234118	 二酸化炭素の輸送方法、処分方法及び搬送
                                    方法
特開 2013-233513	 有害ガスの除害装置
特開 2013-231457	 水素ガス充填方法
特開 2013-229485	 気相成長装置
特開 2013-226628	 ドライアイス噴射用ノズル及びドライアイ
                                    ス噴射装置
特開 2013-225571	 気相成長装置
特開 2013-220059	 生体試料の予備凍結装置
特開 2013-219217	 気相成長装置
特開 2013-210125	 液化装置及びその起動方法
特開 2013-207864	 圧縮機
特開 2013-204850	 蒸留装置
特開 2013-204838	 空気の低温深冷分離における前処理方法
                                   及び前処理装置
特開 2013-204786	 高圧ガス容器の充てん状態の確認方法及び
                                   高圧ガス容器並びに高圧ガス容器の製造方法
特開 2013-204644	 低温液化ガスの冷熱回収方法およびその方
                                   法を実現するための構成を含む低温液化ガス
                                   気化装置
特開 2013-204031	 バイオ燃料の製造方法
特開 2013-203319	 宇宙環境試験装置
特開 2013-202663	 プラズマ切断方法、プラズマ切断装置
特開 2013-202603	 球状化粒子製造装置及び球状化粒子製造
                                    方法
特開 2013-201979	 生体物質の凍結方法
特開 2013-198857	 球状化粒子製造装置及び球状化粒子製造
                                   方法
特開 2013-198856	 球状化粒子製造装置及び球状化粒子製造
                                    方法
再表 2012-133007	 ガス精製方法
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再表 2012-121391	 混練装置
再表 2012-121301	 含フッ素置換化合物の製造方法及び含
                                   フッ素置換化合物
再表 2012-120941	 気相成長装置
再表 2012-111695	 溶接用トーチ及びアダプタキット
再表 2012-107991	 複合樹脂材料粒子、複合樹脂材料粒子の
                                   製造方法、複合樹脂成形体及びその製造
                                   方法
再表 2012-017913	 複合溶接方法及び複合溶接用の溶接トー
                                   チ

                                                                計 77 件


